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摘要(译)

提供一种有机EL显示装置，包括：底层，包括形成在基板上的至少一个
由有机材料形成的层;在其上形成有机EL元件;来自有机EL元件的每个引
导电极用于电互连到互连物体的电极。在显示装置中，每个连接区域通
过在用于电互连的热压接合的位置处去除由下层的有机材料形成的层而
形成。这使得能够在引导电极和互连物体的电极之间进行可靠的电互
连，从而允许保持每个有机EL元件的良好显示性能。
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